MINISTERIO DA EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCAGAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS
INSTITUTO FEDERAL REITORIA ¢

OIAQ
Uuing

RESOLUGAO N° 001, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2015.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE GOIAS, no uso de suas atribuigoes legais
e regimentais, usando da competéncia que lhe confere a Portaria MEC n° 404,
publicada no Diario Oficial da Unido de 24 de abril de 2009, e, ainda, conforme
autorizacdo MEC n° 20141212.2373, de 12 de dezembro de 2014, resolve ad

referendum do Conselho Superior:

Autorizar o afastamento do Pais do Professor JERONIMO RODRIGUES DA
SILVA, Reitor do Instituto Federal de Educagdo, Ciéncia e Tecnologia de Goias,
Matricula SIAPE n° 270917, para participar de missao de interesse institucional
organizada pela Secretaria de Educagdo Profissional e Tecnologica (SETEC) e
participar de reunides com representantes de 6rgdos do Governo Federal da Australia
no ambito da cooperagéo internacional entre os Institutos Federais de Educacao,
Ciéncia e Tecnologia e Instituicdes de Ensino e Pesquisa Australianos, a realizarem-se
nas cidades de Canberra, Melbourne e Hobart, na Australia, no periodo de 26 de
fevereiro a 08 de marco de 2015, com transito incluso e 6nus para o Instituto Federal

de Educacao, Ciéncia e Tecnologia de Goias.
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